Zarzadzenie Nr 1/01/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczegélowych Zasad realizacji filmu rocznego w ramach
egzaminu rocznego w Warszawskiej Szkole Filmowe;j

Dzialajac na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego
zatgcznik do Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego
i Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r. oraz na podstawie § 18
ust. 5 Regulaminu studiéw Warszawskiej Szkoty Filmowej, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Wprowadza si¢ szczegétowe Zasady realizacji filmu rocznego w ramach egzaminu rocznego
w Warszawskiej Szkole Filmowej, stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zarzadzenie Nr 2/01/2020

Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu wysylania na festiwale etiud i filmow rocznych oraz dyplomowych,

realizowanych przez studentéw w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dzialajac na podstawie § 18 ust. 6 Regulaminu studiow Warszawskiej Szkoty Filmowe;
stanowigcego zatacznik do uchwaty Senatu Warszawskiej Szkoty Filmowej Nr 02/04/2019 r.,

zarzadzam co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ Regulamin wysylania na festiwale etiud i filmow rocznych oraz dyplomowych,
realizowanych przez studentow w Warszawskiej Szkole Filmowej, stanowigcy zatacznik do

niniejszego zarzadzenia.
§2

Regulamin wprowadzony niniejszym zarzadzeniem wchodzi w zycie z dniem 9 stycznia 2020

T.

prof. Janusz Mfye,_'-?_s "
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Zarzadzenie Nr 1/03/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 20 marca 20X r.

w sprawie wyznaczenia egzaminatorow oraz recenzentéw prac dyplomowych
realizowanych w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dziatajac na podstawie §16 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej z dnia 27 wrzesnia 2019,
§4 ust. 4 Regulaminu obrony prac licencjackich w Warszawskiej Szkole Filmowej,
stanowigcego zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Rektora nr 1/05/2018 z dnia 7 maja 2018 r. oraz
Wewnetrznego systemu zapewnienia jakosci ksztatcenia, zarzadzam co nastgpuje:

§1

Wyznaczam nauczycieli akademickich jako egzaminatoréw podczas egzaminu licencjackiego:

Kierunek Film i multimedia o specjalnosci:

Realizacja obrazu filmowego — prof. Andrzej Jaroszewicz, dr hab. Katarzyna Taras, dr hab.
Andrzej Ramlau, dr Maciej Slesicki, dr Mikotaj Jaroszewicz, dr Barbara Pawlowska, mgr
Marek Brodzki

Rezyseria filmowa — prof. Andrzej Jaroszewicz, dr hab. Andrzej Ramlau, dr Maciej Slesicki,
dr hab. Katarzyna Taras, dr Robert Wichrowski, dr Barbara Pawtowska, mgr Marek Brodzki,
mgr Andrzej Cichocki

Film Directing - prof. Andrzej Jaroszewicz, dr hab. Andrzej Ramlau, dr Maciej Slesicki, dr
Robert Wichrowski, dr Barbara Pawlowska, mgr Anna Bielak, mgr Marek Brodzki, mgr
Andrzej Cichocki, Jarostaw Kupsé

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej — dr Artur Majer, mgr Michat J. Zabtocki,
mgr Irena Strzatkowska, mgr Jan Janik

Filmoznawstwo praktyczne — dr hab. Katarzyna Taras, dr Andrzej Kotodynski, dr Ewa
Szponar, dr Marta Hauschild, dr Katarzyna Batdyga, dr Matgorzata Stasiak, mgr Ewa Pytka

Fotografia — prof. Prot Jarnuszkiewicz, dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, dr hab. Witold
Krassowski, Robert Sobocinski

Tworzenie gier wideo — dr Lukasz Androsiuk, mgr Maciej Szczesnik, mgr Marek Ziemak, inz.
Michat Stankiewicz

Montaz filmowy — dr Zbigniew Nicinski, dr Marta Hauschild, mgr Barbara Fronc, mgr Andrzej
Cichocki

Kreacja dzwieku: film, telewizja, gry — dr Jacek Pajak, dr Maciej Slesicki, mgr inz. Grzegorz
Lindemann, mgr Agnieszka Putkiewicz, mgr Konrad Belina-Brzozowski

Wyznaczam nauczycieli akademickich jako egzaminatorow z dziedzin:

Historia sztuki — dr Anna Wolska, mgr Przemystaw Gtowacki, mgr Marek Brodzki

Prawo gospodarcze, prawo autorskie — mgr Bronistawa Maslanka




Historia filmu — dr hab. Katarzyna Taras, dr Andrzej Kotodynski, dr Matgorzata Stasiak, dr
Ewa Szponar, dr Marta Hauschild, mgr Andrzej Cichocki, Jarostaw Kups¢

Historia fotografii — prof. Prot Jarnuszkiewicz, dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, dr hab. Witold
Krassowski, dr Anna Wolska

Studia podyplomowe w zakresie rezyserii filmowej — dr Maciej Slesicki, dr Barbara
Pawtowska, mgr Marek Brodzki, Radostaw Piwowarski

Egzamin dyplomowy na kierunku Aktorstwo nowych mediow odbywa si¢ przed Komisjg
sktadajaca sie z wyktadowcow Warszawskiej Szkoty Filmowej.

§2
Wyznaczam recenzentow prac dyplomowych realizowanych w Warszawskiej Szkole
Filmowe;j:

Kierunek Film i multimedia o specjalnosci:

Realizacja obrazu filmowego — prof. Andrzej Jaroszewicz, dr hab. Katarzyna Taras, dr hab.
Andrzej Ramlau, dr Maciej Slesicki, dr Barbara Pawtowska, dr Ewa Szponar, dr Andrzej
Kotodynski, dr Mikotaj Jaroszewicz

Rezyseria filmowa — prof. Andrzej Jaroszewicz, dr hab. Katarzyna Taras, dr hab. Andrzej
Ramlau, dr Maciej Slesicki, dr Barbara Pawtowska, dr Ewa Szponar, dr Andrzej Kotodynski,
dr Robert Wichrowski, dr Mikotaj Jaroszewicz

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej — dr Marta Hauschild, dr hab. Kazimierz Kloc,
dr Artur Majer

Filmoznawstwo praktyczne — dr hab. Katarzyna Taras, dr Andrzej Kolodyfiski, dr Ewa
Szponar, dr Marta Hauschild

Fotografia — prof Prot Jarnuszkiewicz, dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, dr hab. Witold
Krassowski

Tworzenie gier wideo — dr Lukasz Androsiuk

Montaz filmowy — dr hab. Katarzyna Taras, dr Zbigniew Nicinski, dr Marta Hauschild, dr
Andrzej Kotodynski, dr Marta Giec, dr Artur Majer

Kreacja dzwigku: film, telewizja, gry — dr hab. Jacek Hamela, dr Jacek Pajgk, dr Maciej
Slesicki

Studia podyplomowe w zakresie rezyserii filmowej — dr hab. Katarzyna Taras, dr Maciej
Slesicki, dr Andrzej Kotodyfiski, dr Ewa Szponar, Radostaw Piwowarski, mgr Marek Brodzki,
dr Barbara Pawlowska

§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
prof- Janusz Majewskd—
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Zarzadzenie Nr 02/03/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie Regulaminu post¢gpowania rekrutacyjnego na studia
w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dziatajac na podstawie § 25 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanowigcego zatacznik do
Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i Bogustawa Lindy
LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r. oraz na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu
studiow Warszawskiej Szkoly Filmowej, zarzadzam co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ Regulamin postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole
Filmowej, stanowiacy zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2
1. Regulamin wprowadzony niniejszym zarzadzeniem wchodzi w zycie z dniem
20 marca 2020 r.
2. Z dniem 19 marca 2020 r. traci moc Regulamin postepowania Rekrutacyjnego na studia w
Warszawskiej Szkole Filmowej, wprowadzony Zarzadzeniem Rektora Warszawskiej Szkoty
Filmowej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

prof, Janusz, Majmﬁd -
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Zarzgdzenie Nr 03/03/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Dziatajac na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanowigcego zatgcznik
do Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i Bogustawa Lindy
LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r. oraz § 8 ust. 2 Regulaminu studiéw Warszawskiej
Szkoty Filmowej stanowiacego zatacznik do uchwaly Senatu Warszawskiej Szkoly Filmowej Nr
01/04/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., zarzadzam co nastepuje:

Okreslam nastepujaca szczegdtowa organizacj¢ roku akademickiego 2020/2021

§1
1. Semestr zimowy odbywac si¢ bedzie:
- na studiach w trybie stacjonarnym od 1 pazdziernika 2020 r. do 19 lutego 2021 r.
- na studiach w trybie niestacjonarnym od 1 pazdziernika 2020 r. do 21 lutego 2021 r,

2. Inauguracja roku akademickiego: 2 pazdziernika 2020 r.

3. Przerwy $wiateczne:
31 pazdziernika - 2 listopada 2020 r.
11 listopada 2020 r.
23 grudnia 2020 1. - 3 stycznia 2021 1.
6 stycznia 2021 r.

4. Egzaminacyjna sesja w semestrze zimowym:
- sesja na studiach w trybie stacjonarnym: 1 - 12 lutego 2021 r.
- sesja na studiach w trybie niestacjonarnym: 12 - 14 lutego 2021 r.

5. Egzaminacyjna sesja poprawkowa w semestrze zimowym:
- sesja poprawkowa na studiach w trybie stacjonarnym: 15 - 19 lutego 2021 r.
- sesja poprawkowa na studiach w trybie niestacjonarnym: 19 - 21 lutego 2021 r.

§2
1. Semestr letni odbywac si¢ bedzie:
- na studiach w trybie stacjonarnym od 22 lutego do 30 wrzesnia 2021 r.
- na studiach w trybie niestacjonarnym od 22 lutego do 30 wrzes$nia 2021 r.

2. Przerwy $wiateczne:
2-6 kwietnia 2021 r.
1-3 maja 2021 r.

3 czerwca 2021 r.
15 sierpnia 2021 r.

3. Przerwy inne:
16-21 marca 2021 - Script Fiesta, festiwal Warszawskiej Szkoty Filmowe;j

4. Egzaminacyjna sesja w semestrze letnim:




- sesja na studiach w trybie stacjonarnym: 21 czerwca - 2 lipca 2021 r.
- sesja na studiach w trybie niestacjonarnym: 2 - 4 lipca 2021 r.

5. Egzaminacyjna sesja poprawkowa w semestrze letnim:
- sesja poprawkowa na studiach w trybie stacjonarnym: 20 - 24 wrzesnia 2021 r.
- sesja poprawkowa na studiach w trybie niestacjonarnym: 17 - 19 wrzesnia 2021 r.

6. Przerwa wakacyjna: 5 lipca - 17 wrzeénia 2021 r,

7. Rozmowy kwalifikacyjne na rok 2021/2022:
12 - 13 czerwca 2021 r.
11 - 12 wrze$nia 2021 r.

8. Terminy egzaminow dyplomowych:
I termin: 12 - 23 lipca 2021 r. (ztozenie prac licencjackich do 21 maja 2021 r.)
II termin: 27 wrzesnia - 15 pazdziernika 2021 r. (zlozenie prac licencjackich do 31 sierpnia 2021

r.)

IIT obron: luty - marzec 2022 r. (ztozenie prac licencjackich do 30 wrzesnia 2021 r.)

§3
Z uwagi na istotne przestanki organizacyjne 1 merytoryczne niektore wydarzenia, zajecia, zaliczenia i
egzaminy moga odbywac si¢ w terminach innych anizeli uwzglednione w § 11 § 2 powyzej.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski

S
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Zarzadzenie Nr 01/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w organizacji semestru letniego w roku akademickim
2019/2020 w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dzialajac na podstawie § 27 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego zatgcznik
do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA oraz w zwigzku z § 8 ust. 16 i ust. 17 Regulaminu
studiow Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego zalgcznik do uchwaly Senatu
Warszawskiej Szkoty Filmowej, jak i nadzwyczajng sytuacja wynikajaca z wprowadzenia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii, przepisami ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych i wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ograniczen, nakazow i zakazéw
w zwiazku z wystgpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 ze zm.), majac na uwadze
odpowiedzialnos¢ Rektora za utrzymanie bezpieczenistwa na terenie Uczelni zgodnie z art. 50
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 I., poz.
85 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z Samorzadem Studentéw Warszawskiej Szkoty
Filmowej, zarzadzam co nastepuje:

§1
Wprowadzam nastepujace zmiany w organizacji semestru letniego w roku akademickim
2019/2020:
1) semestr letni na studiach:
a) stacjonamych trwa od 17 lutego 2020 r. do 30 wrzeénia 2020 r.;
b) niestacjonamych trwa od 24 lutego 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r.;
2) przerwy $wigteczne wyznaczone sa na:
a) 10-14 kwietnia 2020 r.;
b) 15 sierpnia 2020 r.;
3) inne przerwy wyznaczone s3 na 3 — 8 marca 2020 r. — na czas trwania festiwalu Script
Fiesta;
4) przerwa wakacyjna wyznaczona jest na okres od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r,

§2

Upowazniam Prorektora ds. ksztalcenia do ustalenia:

1) zmienionych terminéw egzaminacyjnej sesji w semestrze na studiach stacjonarnych i na
studiach niestacjonarnych;

2) zmienionych terminéw egzaminacyjnej sesji poprawkowej w semestrze na studiach
stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych;

3) szczegblowego:
a) planu studiéw i zajec;
b) terminarza zjazdoéw na studiach niestacjonarnych
¢) terminarza obron prac dyplomowych przez studentéw trzeciego roku
- W sposob uwzgledniajacy zmiany w organizacji semestru letniego w roku akademickim
2019/2020. Ustalone zmiany zostang opublikowane na stronie internetowej Warszawskiej
Szkoty Filmowe;j.




§3
Zmiana organizacji semestru wprowadzona ninigjszym zarzadzeniem  powoduje zmiang
terminarza oplat za studia w taki sposéb, z¢ oplaty za miesigee obejmujace przerwg wakacyjng
przypadajg w nowej organizacji semestru letniego na micsigee maj, czerwice i lipiee, a opaty
za micsigee sierpien i wrzesic sq optatami za miesigee nauki 1 sa wnoszone w pelnej
wysokosci.

§4
7 uwagi na dynamikg sytuacji zwigzanej 7 przebiegiem epidemii zobowigzuj¢ wszystkich
nauczycicli i studentow Warszawskiej Szkoty Filmowej do biezgeego $ledzenia ko:m'unilgaté\y
na stronic internetowej uczelni, na wypadek wprowadzenia dalszych zmian w organizacji
semestru.

e, 57
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Zarzadzenie Nr 02/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykazu prac artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji
na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021

Dziatajac na podstawie uchwaty nr 1/04/2019 Senatu Warszawskiej Szkoty Filmowej z dnia 1
kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdw, trybu i termindw rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji
oraz form studiéw dla poszczegélnych kierunkdéw obowigzujacych w roku akademickim
2020/2021, zarzadzam co nastepuje:

§1
Ustalam wykaz prac artystycznych (teczek) dopuszczalnych w procesie rekrutacji na rok
akademicki 2020/2021:
1) na kierunek Film i multimedia, specjalnos¢ Rezyseria filmowa (jezyk wyktadowy: j.
polski),
2) na kierunek Film i multimedia, specjalno$¢ Realizacja obrazu filmowego (jezyk
wyktadowy: j. polski),
3) nakierunek Film 1 multimedia, specjalno$¢ Fotografia (jezyk wyktadowy: j. polski),
4) na kierunek Aktorstwo nowych mediow (jezyk wyktadowy: j. polski),
5) na kierunek Film 1 multimedia, specjalnos¢ Rezyseria filmowa i Tworzenie gier wideo
(Jezyk wyktadowy: j. angielski),
6) na kierunek Film i multimedia, specjalno$¢ Sztuka operatorska i postprodukcja (jezyk
wyktadowy: j. angielski).

§2
Kandydaci na studia w jezyku polskim na kierunek Film i multimedia, specjalnosci: Rezyseria
filmowa oraz Realizacja obrazu filmowego sktadaja wedtug wtasnego wyboru:
1) fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20
stron);
2) krotki (ok. 2-5 minutowy) film lub teledysk;
3) fotografie;
4) foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci
uporzadkowanego i ponumerowanego zestawu maksimum 20 fotografii autorstwa
kandydata).

§3
Kandydaci na studia w jezyku polskim na kierunek Film i multimedia, specjalnosci: Fotografia
sktadaja prace artystyczne (zdjgcia) wlasnego autorstwa — maksymalnie 10 sztuk.

§4
Kandydaci na studia w jezyku polskim na kierunek Aktorstwo nowych mediow obowigzkowo
przygotowujg zadania aktorsko-wokalne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zobligowani sg
do przedstawienia takich zadan jak:

1) wykonanie fragmentu prozy — monologu zawierajagcego wyrazng zmiang¢ nastroju
(zaczerpnigtego z takich utworow, jak np. Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego,
Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Dzienniki Witolda Gombrowicza, Szklany
klosz Sylwii Plath, Nawka latania Erici Jong, Jedenascie minut Paula Coelho, Dziennik
Bridget Jones Helen Fielding lub 7abu Jacka Bochenskiego);



2) wykonanie piosenki a capella;
3) prezentacja wybranego fragmentu poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (od 25
do 30 wersow);

4) wykonanie zadanego przez Komisje elementarnego zadania aktorskiego.

§5
Kandydaci na studia w jezyku angielskim na kierunek Film i multimedia, specjalnosci
Rezyseria filmowa i tworzenie gier wideo, Sztuka operatorska i postprodukcja sktadajg film lub
inny utwor audiowizualny (czas trwania do 5 minut).

§6

Na pozostale kierunki i specjalnosci studiow 1 stopnia kandydaci nie sktadajg zadnych prac
artystycznych (teczek), gdyz w procesie rekrutacji nie przewiduje si¢ rozmowy kwalifikacyjnej
ani oceny osiagnie¢ kandydata na podstawie prac artystycznych.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Maj SH::_ o
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Zarzadzenie Nr 03/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej post¢gpowanie rekrutacyjne
na niestacjonarne studia podyplomowe, kierunek Rezyseria

Dzialajac na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 i § 16 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej
stanowigcego zatgcznik do Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja
Slesickiego i Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r. oraz zgodnie
z § 6 Regulaminu studiéw podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej stanowiacego
zatgcznik do Uchwaty Nr 80/2016 Senatu Warszawskiej Szkoly Filmowej z dnia 13 kwietnia
2016 r., zarzadzam co nastepuje:

§1

Powotuj¢ Komisj¢ Rekrutacyjna prowadzaca postepowanie rekrutacyjne na niestacjonarne
studia podyplomowe, kierunek Rezyseria, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej: dr Barbara Pawtowska
2) Czonkowie Komisji Rekrutacyjnej: mgr Radostaw Piwowarski
mgr Marek Brodzki
§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski_—
277 5 e o
/C}Z//f(/ck{ol /




Zarzadzenie Nr 04/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i Multimedia, specjalizacja: Film Directing
& Video Games, Cinematography & Postproduction

Dziatajagc na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r, § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzam co nastepuje:

§1
Powotuj¢ Komisj¢ Rekrutacyjng prowadzaca postepowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja: Film Directing & Video Games,
Cinematography & Postproduction, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki;

2) Czlonkowie Komisji Rekrutacyjnej: dr Barbara Pawtowska
mgr Katarzyna Zadruzna
mgr Marek Brodzki

Filip Hillesland

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz_Majewskl,  — .
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Zarzadzenie Nr 05/04/2020

Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postgpowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja: Rezyseria
filmowa, Realizacja obrazu filmowego

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanoww}cego
zalacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Fllmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r., § 1 Regulaminu
postepowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzgdzam co nastgpuje:

§1
Powotuje¢ Komisje Rekrutacyjna prowadzaca postgpowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja: Rezyseria filmowa, Realizacja obrazu
filmowego, w skladzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki;

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej: dr hab. Andrzej Ramlau
dr hab. Katarzyna Taras
dr Barbara Pawtowska
dr Robert Wichrowski
mgr Marek Brodzki
dr Mikotaj Jaroszewicz
mgr Anna Bielak
Filip Hillesland
dr Anna Wolska
Andrzej Wolf

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

p\r} Janusz MG_IEWSki =

/(%/ if :ktc?/r & e gl




Zarzadzenie Nr 06/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzgcej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Aktorstwo nowych mediow

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r., § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzagdzam co nastepuje:

§1
Powoluj¢ Komisje Rekrutacyjng prowadzaca postegpowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Aktorstwo nowych mediow, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  mgr Bogustaw Linda

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej: dr Maciej Slesicki
dr hab. Beata Fudalej
dr Barbara Pawlowska
mgr Marta Kuszakiewicz
mgr Magdalena Kizinkiewicz
mgr Arkadiusz Detmer

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

mw Ja?s? M % "

l_/ Rektor




Zarzadzenie Nr 07/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzgcej postepowanie rekrutacyjne, na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Fotografia

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r, § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskie] Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Powotuje Komisje Rekrutacyjna prowadzaca postepowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Fotografia, w skladzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej: Lidia Popiel
prof. Prot Jarnuszkiewicz
dr hab. Witold Krassowski
Robert Sobocinski

§2

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewghi e
v Re

tor



Zarzadzenie Nr 08/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Tworzenie gler
wideo

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowiacego
zatgcznik do Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesicki ego 1
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzeénia 2019 r., § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole F 11mowe_] 1 Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzagdzam co nastepuje:

§1
Powoluj¢ Komisj¢ Rekrutacyjna prowadzaca postgpowanie rekrutacy] ne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Tworzenie gier wideo, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki
2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej: mgr Maciej Szczes$nik
inz. Michatl Stankiewicz

§2

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

2
\ > Rektor



Zarzgdzenie Nr 09/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkely Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specj alizacja Kreacja dzwigku

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r, § 1 Regulaminu
postepowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzang co nastgpuje:

§1
Powotuje Komisje Rekrutacyjng prowadzaca post¢powanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Kreacja dzwigku, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej: dr Jacek Pajgk ‘
mgr Agnieszka Putkiewicz
mgr inz. Grzegorz Lindemann
mgr Konrad Belina-Brzozowski

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski s
~ - , —



Zarzgdzenie Nr 10/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzgcej postgpowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawsklej Szkoty Filmowej stanowigcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Fllmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzeénia 2019 r, § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopusagzanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Powoluj¢ Komisje Rekrutacyjng prowadzgca postgpowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Organizacja produkcji filmowej i
telewizyjnej, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki;

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjne;: dr Barbara Pawlowska
mgr Michat J. Zablocki
mgr Justyna Basinska
mgr Przemystaw Migkinia

§2

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski
g

tor




Zarzadzenie Nr 11/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Montaz filmowy

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawsklej Szkoly Filmowej stan0w1qcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r., § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopuszczanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Powoluj¢ Komisj¢ Rekrutacyjna prowadzaca postgpowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Montaz filmowy, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki

2) Cztonkowie Komisji Rekrutacyjne;j: dr Barbara Pawtowska
dr Zbigniew Nicinski
mgr Andrzej Cichocki
dr Marta Giec

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof, Janusz, Majewski .
__..,)/// [::"_/é "g'zsz
Q ~ " Rektor



Zarzgdzenie Nr 12/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z doia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej prowadzacej postepowanie rekrutacyjne na
studia pierwszego stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Filmoznawstwo
praktyczne

Dziatajac na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Warszawskiej Szkoly Filmowej stanowigcego
zatacznik do Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i
Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrzesnia 2019 r., § 1 Regulaminu
postgpowania rekrutacyjnego na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i Zarzadzenia
Rektora nr 2/04/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu prac
artystycznych dopusagzanych w procesie rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki
2020/2021, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Powotuje¢ Komisj¢ Rekrutacyjng prowadzacg postgpowanie rekrutacyjne na studia pierwszego
stopnia, na kierunek Film i multimedia, specjalizacja Filmoznawstwo praktyczne, w sktadzie:

1) Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej:  dr Maciej Slesicki

2) Czlonkowie Komisji Rekrutacyjne;: dr Barbara Pawtowska
mgr Ewa Pytka
dr Ewa Szponar

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski _ —
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Zarzadzenie Nr 13/04/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian zasad ubiegania si¢ i przyznawania Swiadczen pomocy materialnej
wynikajacych z wejscia w zycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-COV-2
(Dz.U. poz. 695) w Warszawskiej Szkole Filmowej, w semestrze letnim, w roku
akademickim 2019/2020

Na podstawie art.79 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegOlnych instrumentach
wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.695)
zarzadza sie, co nastgpuje:

§1

1. Stypendium rektora i stypendium dla osob niepetnosprawnych w semestrze letnim roku
2019/2020 bedzie przyznawane na podstawie wnioskow ztozonych w semestrze zimowym,
w roku akademickim 2019/2020.

2. Stypendium socjalne w semestrze letnim roku 2019/2020 bedzie przyznawane na podstawie
wnioskéw zlozonych w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020, w
przypadku, kiedy sytuacja materialna studenta nie zmienita sie od chwili ztozenia wniosku.
Wymagane jest zfozenie w tej sprawie stosownego os$wiadczenia stanowigcego zatacznik
do niniejszego zarzadzenia.

3. Whniosek o zapomoge, nalezy sktada¢ wediug wzoru okreslonego w Regulaminie ustalania
wysokoéci, przyznawania i wyplacania swiadczen pomocy materialnej oraz trybu
i kryteriow ich przyznawania dla studentow w Warszawskiej Szkole Filmowej,
wprowadzonym zarzadzeniem Rektora Nr 2/09/2019 z dnia 23 wrzesnia 2019 1.

§2
1. Oséwiadczenie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 oraz wniosek o zapomogg, 0 ktorym mowa w §
1 ust. 3, mozna przesylaC za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres:

iwonaniebudek@szkolafilmowa.pl

2. Wiadomo$¢ powinna zawiera¢é jako zatacznik skan lub fotografi¢ podpisanego
oswiadczenia lub wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami.

3. Oryginaty dokumentow, o ktérych mowa wust. 1, nalezy przestac za posrednictwem poczty
na adres: ul. Generata Zajaczka 7, 01-518 Warszawa.

§3
1. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 $wiadczenia, o ktorych mowa w

§ 1 moga by¢ przyznane takze studentom, ktorzy studiujg dtuzej niz 6 lat.




2 Do dnia 30 wrzesnia 2020 r. student, ktorego miesigczny dochod na osobe w rodzinie nie
przekracza 528 zl, otrzymujgcy stypendium socjalne, jest zwolniony z obowigzku
przedstawiania za§wiadczen z osrodka pomocy spotecznej.

3. Obnizenie wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obnizenie
dochodu z pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o $wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziatania
COVID-19, stanowi utrate dochodu w rozumieniu Regulaminu $wiadczen dla studentéw w
Warszawskiej Szkole Filmowej na rok akademicki 2019/2020 i jest uwzgledniane przy
ustalaniu wysokosci miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie studenta ubiegajacego si¢ 0
stypendium socjalne.

4. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania WSF zapomoga jest przyznawana
przez Rektora.

5. Do przyznawania zapomogi nie .stosuje si¢ przepisow Kodeksu podstepowania
administracyjnego. Nie obowigzuje limit dwoch zapomoég w roku akademickim. Student nie
moze otrzymaé kolejnej zapomogi w danym roku akademickim w oparciu o to samo
uzasadnienie trudnej sytuacji Zyciowe;.

6. Oswiadczenia i wnioski, o ktorych mowa w §1 nalezy sktadaé zgodnie ze wskazowkami,

okreslonymi w komunikacie Rektora z dnia 27 kwietnia 2020 r.

§ 4
Whioski o zapomogi, ktore zostaty okreSlone w ninigjszym zarzadzeniu, sa skladane do

odwotania, nie pozniej jednak niz do 30 wrzesnia 2020 r.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor




ZALACZNIK NR 1

Nr albumu

OSWIADCZENIE STUDENTA
O BRAKU ZMIANY SYTUACJI MATERIALNEJ

Uprzedzony/a o odpowiedzialnosci karnej za czyn okre$lony w art. 286 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 roku — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950)! oraz o odpowiedzialnosci
dyscyplinarnej wynikajacej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.)* o$wiadczam, ze na dzieh ztozenia
niniejszego o$wiadczenia sytuacja rodzinna i materialna, a takze dochody mojej rodziny nie
ulegly zmianie, w odniesieniu do informacji przedstawionych we wniosku o przyznanie

stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

czytelny podpis studenta

'Art. 286 KK § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, doprowadza inng osob¢ do niekorzystnego
rozporzadzenia wlasnym lub cudzym mieniem za pomoca wprowadzenia jej w blad albo wyzyskania bledu lub
niezdolnosci do nalezytego pojmowania przedsigbranego dziatania, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6
miesiecy do lat 8.

*Art. 307PSWiN . Student podlega odpowiedzialnoéci dyscyplinamej za naruszenie przepiséw obowigzujacych
w uczelni oraz za czyn uchybiajgcy godnosci studenta.



Zarzadzenie Nr 01/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie Zasad prowadzenia egzaminéw dyplomowych w trybie stacjonarnym
w sposob bezposredni w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dzialajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z pdzn. zm.), W zwiazku z Rozporzadzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 maja 2020 r. W sprawie Czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektorych podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.

911), zarzadzam, co nastgpuje:

§1
Wprowadza si¢ szczegotowe Zasady prowadzenia egzaminOw dyplomowych w trybie
stacjonarnym w sposob bezposredni w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

w Warszawskiej Szkole Filmowej, stanowiace zatacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

s
~ Rektor



Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 01/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 6 lipca 2020 roku

Zasady prowadzenia egzaminow dyplomowych w trybie stacjonarnym,
W sposdb bezposredni, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
w Warszawskiej Szkole Filmowej

1. Egzamin dyplomowy w trybie stacjonarnym w sposob bezposredni odbywa sie

z zachowaniem szczegodlnych warunkéw sanitarnych i bezpieczefistwa, wynikajacych

z obowigzujgcych przepisow i zalecen Gltownego Inspektora Sanitarnego.

2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w specjalnie przygotowanych do tego salach,
uwzgledniajgcych rezim sanitarny i obowigzujace zasady bezpieczenstwa.

3. Studenci przystepujacy do egzaminu dyplomowego otrzymuja z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje o terminie i godzinie egzaminu dyplomowego.

4. W dniu prowadzonych egzamindéw dyplomowych, w tym samym czasie w budynku Szkoty
przebywa maksymalnie czterech studentow, ktorzy przystgpowaé beda do egzaminu
dyplomowego. Kolejni studenci mogg wejs¢ do budynku Szkoty po zakonczeniu egzaminu
dyplomowego poprzedzajacego egzamin dyplomowy danego studenta — proces ten jest
monitorowany przez wyznaczong osobe.

5. Harmonogram egzaminéw dyplomowych jest tak zaplanowany, aby w jak najwiekszym
stopniu ograniczy¢ bezposredni kontakt cztonkéw komisji egzaminu dyplomowego i studentow
przystgpujacych do egzaminu dyplomowego (egzaminy dyplomowe beda odbywaty sie nie
czescie] niz co 30 min.).

6. Komisja egzaminu dyplomowego znajduje si¢ w pomieszczeniu umozliwiajacym
zachowanie bezpiecznych odlegtosci pomiedzy jej cztonkami i studentem przy zachowaniu

odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa (maseczki, rekawiczki, srodki dezynfekujgce).

7. Przed wejsciem do pomieszczenia, w ktorym odbywa sie egzamin dyplomowy znajdujg si¢
srodki dezynfekujace oraz maseczki i rekawiczki, ktore s do dyspozycji zaréwno cztonkow
komisji egzaminu dyplomowego, jak i studentow przystepujacych do egzaminu dyplomowego.
8. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminu dyplomowego zgodnie
z dotychczasowym zasadami obowigzujacymi Warszawskiej Szkole Filmowe;.

9. Po zakonczeniu egzaminu dyplomowego komisja ogtasza wynik egzaminu.

10. Po zakonczeniu egzaminu dyplomowego i ogtoszeniu j ego wyniku, student opuszcza
budynek Szkoty, co umozliwia kolejnemu studentowi — zgodnie z harmonogramem egzaminow

dyplomowych - wejscie do Szkoty i przystapienie do egzaminu dyplomowego.

Rektor



Zarzadzenie Nr 02/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 31 lipca

w sprawie Szczegélnych Zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na terenie kampusu
Warszawskiej Szkoty Filmowej

Dziatajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r.,, poz. 85 z p6zn. zm.), w zwigzku z Rozporzadzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektérych podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.

911), zarzadzam, co nastgpuje:

§1
Wprowadza si¢ Szczegdlne Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na terenie kampusu

Warszawskiej Szkoty Filmowej, stanowigce zatacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

_prof, Janusz Majewski .
Ve (e,

Rcktm’



Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 02/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 31 lipca 2020 roku

Szczegolne Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
na terenie kampusu Warszawskiej Szkoly Filmowej

W zwiazku z trwajaca epidemig koronawirusa wiadze Warszawskie Szkoty Filmowej
wprowadzaja szczegdlne zasady utrzymywania rygorow sanitarnych umozliwiajacych
bezpieczne przebywanie na terenie kampusu oraz prowadzenie zaje¢ w trybie stacjonarnym
wewnatrz budynkow WSF.

Ze wzgledu na bezpieczenistwo, zdrowie i dobro Studentow i Stuchaczy, Wyktadowcow
i Pracownikéw Warszawskiej Szkoty Filmowej, prosimy obezwzgledne przestrzeganie
ponizszych wytycznych.

§1

Ogolne zasady bezpieczenstwa obowijzujace na terenie kampusu

1. Na teren kampusu moga wej$¢ wyltacznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka,
przytbica).

2. Przy kazdorazowym wchodzeniu do budynku (budynek gtéwny, Kino Elektronik, Dzial
Kreatywny) obligatoryjnie korzystamy ze srodkoéw dezynfekujacych rece, umieszczonych
przy wejsciu do budynku.

3. Do Uczelni moze przyjs¢ wytacznie osoba zdrowa, bez objawow chorobowych
sugerujacych chorobg zakazng.

4. Na terenie kampusu moga przebywaé wytacznie: Studenci, Stuchacze, Wyktadowcy,
ktorzy w danym dniu i o danej godzinie majg zajecia/prowadza zajecia stacjonarne
odbywajace si¢ w budynkach WSF. Prosimy o natychmiastowe opuszczanie budynku
i terenu Uczelni po zakonczonych zajeciach oraz o nieprzychodzenie 1 nieprzebywanie na
terenie Uczelni przed wynikajacymi z planu zajeciami.

5. Na terenie Uczelni, a w szczegolnoéci w budynkach, pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zachowaé dystans. Nakaz noszenia maseczek/przytbic obowiazuje na patio oraz
w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie dystansu 2-metrowego (w szczegblnosei
do pomieszczen Dziatu Kreatywnego).

6. Wszystkie sprawy studenckie mozliwe do zatatwienia droga e-mailowa, powinny by¢
realizowane w tym trybie. W sytuacjach koniecznych wymagajacych osobistego kontaktu
z pracownikami Dziekanatu, zachowujemy dystans, zakrywamy nos i usta za pomoca
maseczki lub przytbicy i dezynfekujemy rece. Osoby nie stosujace si¢ do wymagan nie
bedg obstugiwane.

7. Obowiazuje catkowity zakaz gromadzenia si¢ na patio, przed salami oraz przed budynkiem
Uczelni.

8. Oczekujemy od wszystkich bezwzglednego stosowania si¢ do zalecen i komunikatow
wydawanych przez pracownikoéw Uczelni.



§2

Ogolne zasady bezpieczenstwa obowigzujace w salach

Wiszystkie sale z wyjatkiem: Lab 1, Lab 3, Lab 4, Montazowa 1, Montazowa 2, FOTO
3, Studio diwickowe beda otwierane przez Dzial Techniczny przed rozpoczeciem zajec,
co oznacza, ze ani Wyktadowcy, ani Studenci nie pobieraja kluczy z Dziekanatu lub Dziatu
Technicznego.

Klucze do sal: Lab 1, Lab 3, Lab 4, Montazowa 1, Montazowa 2, FOTO 3, Studio
diwiekowe przed zajeciami pobiera z Dziekanatu lub Dzialu Technicznego tylko
Wyktadowca prowadzacy w tej sali zajgcia i po ich zakonczeniu zamyka sale i oddaje klucz
do miejsca, z ktérego klucz zostat pobrany. Wyktadowca oddaje klucz nie wchodzac do
Dziatu Technicznego oraz do Dziekanatu — dla zachowania bezpieczenstwa pomieszczenia
sa oddzielone pleksi. Jednoczesnie prosimy o zakrywanie ust i nosa za pomoca maseczki
lub przytbicy. Po godzinach, w ktorych jest czynny Dziekanat klucz moze by¢ wrzucony
do skrzynki znajdujacej si¢ przy Dziekanacie.

Dla zachowania bezpieczenstwa Wyktadowca nie pobiera list obecnosci z Dziekanatu. Od
31.07.2020 r. obowigzuje elektroniczny  dziennik  rejestracji  obecnosci
Studentow/Stuchaczy dostepny po zalogowaniu do systemu Cambridge. Kazdy
Wyktadowca otrzyma maila z indywidualnym loginem i hastem do systemu oraz instrukcja
obstugi elektronicznego dziennika obecnosci.

W sali wyktadowej/studio moze przebywaé wylacznie osoba zdrowa, bez objawow
chorobowych sugerujacych chorobg zakazna.

W sali wyktadowej/studio moze przebywa¢: Student, Stuchacz, Wyktadowca, ktorzy w
danym dniu i o danej godzinie majg zaj ecia/prowadza zajecia stacjonarne wynikajace z
obowiazujacego planu w konkretnej sali/studio.

W salach/studio zachowujemy mozliwy dystans.

Jesli jest to mozliwe staramy si¢ zakrywac usta i nos za pomoca maseczki/przytbicy

Przy korzystaniu ze sprzetu szkolnego (znajdujacego si¢ na wyposazeniu sali/studio lub
wypozyczonego z magazynu WSF na potrzeby przeprowadzenia zajg¢) obowiazuje nakaz
stosowania jednorazowych rekawiczek. Osoby, ktore nie beda si¢ stosowaly do tego
obowiazku, nie zostang dopuszczone do zaje¢ / nie beda mogty korzystac ze sprzgtu.
Zaleca si¢ czeste wietrzenie sal.

Uczelnia zapewnia dezynfekcje sal i urzadzen na koniec kazdego dnia.

§3

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakazenia koronawirusem

Jesli osoba znajdujaca sie na terenie kampusu Warszawskiej Szkoty Filmowej zaobserwuje
u siebie objawy takie jak: goraczka, kaszel, dusznos¢ i problemy z oddychaniem to
bezzwtocznie udaje sie w miejsce, w ktorym nie ma kontaktu z innymi osobami,
telefonicznie powiadamia stacj¢ sanitarno-epidemiologiczng oraz pracownika Dziekanatu.
Pracownikowi Dziekanatu przekazuje liste osob, z ktorymi miata ostatnio kontakt, aby
mozliwe byto ich natychmiastowe powiadomienie i odizolowanie.

Osoba z podejrzeniem zakazenia koronawirusem powinna zgtosi¢ sie bezposrednio do
oddziatu zakaznego / oddziatu obserwacyjno-zakaznego, gdzie okreslony zostanie dalszy



tryb postepowania medycznego lub jesli nie dysponuje wlasnym srodkiem transportu
powinna wezwaé pogotowie. Na czas oczekiwania na przybycie pogotowia osoba
z podejrzeniem zakazenia koronawirusem powinna udaé si¢ do pomieszczenia
oznakowanego jako ,IZOLATKA” i powiadomi¢ o tym pracownika Dziekanatu.
Pomieszczenie ,JZOLATKA” znajduje si¢ na poziomie -1 w budynku kina (wejscie
bezposrednie znajduje si¢ z boku budynku kina od strony dziedzinica kampusu WSF 1 jest
wyraznie oznakowane).

Dbajmy wspolnie o nasze zdrowie 1 bezpieczenstwo.
Dziekujemy Panstwu za wyrozumiatos¢.

Zalacznik Nr 1

JAK SKUTECZNIE MYC RECE?

ZwiiZ rece cieply Namyd| obydwle Sple¢ palce
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zagigblenle dionl. dionl.

Namyd| kecluk Namyd| wlerzch Namyd|
Jedne] dionl Jedne] dioni obydwa
drugq rekq wnetrzem drugle) nadgarstkl.
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Zarzadzenie Nr 03/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie Zasad prowadzenia egzaminow wstepnych w trybie stacjonarnym
w sposéb bezposredni w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dzialajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z pozn. zm.), w zwiazku z Rozporzadzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektorych podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.

911), zarzadzam, co nastgpuje:

§1
Wprowadza si¢ szczegélowe Zasady prowadzenia egzaminéw wstgpnych w trybie

stacjonarnym w sposOb bezposredni w Warszawskiej Szkole Filmowej, stanowigce zalacznik

Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§2
Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania.

prof._lanusz Majews

Relktor



Zatgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 03/07/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 31 lipca 2020 1.

Zasady prowadzenia egzaminow wstepnych w trybie stacjonarnym,
w sposob bezposredni w Warszawskiej Szkole Filmowe;j

1. Egzamin wstepny w trybie stacjonarnym w sposob bezposredni odbywa si¢
z zachowaniem szczegélnych warunkéw sanitarnych i bezpieczefistwa, wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw i zalecen Glownego Inspektora Sanitarnego.

2. Egzamin wstepny przeprowadzany jest w specjalnie przygotowanych do tego salach,
uwzgledniajgcych rezim sanitarny i obowigzujace zasady bezpieczenstwa.

3. Osoby przystepujace do egzaminu wstgpnego otrzymuja z odpowiednim wyprzedzeniem
informacje o terminie i godzinie egzaminu.

4. W dniu prowadzonych egzaminéw wstepnych, w tym samym czasie w budynku Szkoty
przebywajg maksymalnie cztery osoby, ktore przystgpowac beda do egzaminu wstepnego.
Kolejne osoby moga wejsé do budynku Szkoly po zakonczeniu egzaminu poprzedzajacego
egzamin danej osoby — proces ten jest monitorowany przez wyznaczong osobe.

5. Harmonogram egzamindéw wstepnych jest tak zaplanowany, aby w jak najwigkszym stopniu
ograniczy¢ bezposredni kontakt czionkéw komisji egzaminacyjnej z osobami przystepujgcymi
do egzaminu (egzaminy beda odbywaly si¢ nie czesciej niz co 30 min.).

6. Egzamin odbywa si¢ w pomieszczeniu umozliwiajacym zachowanie bezpiecznych
odlegtosci pomiedzy cztonkami komisji i osoba zdajacqg oraz przy zachowaniu dodatkowych
srodkow bezpieczenstwa (maseczki, rekawiczki, $rodki dezynfekujace).

7. Przed wejsciem do pomieszczenia, w ktorym odbywa si¢ egzamin wstgpny znajdujg si¢
srodki dezynfekujace oraz maseczki i rekawiczki, ktore sg do dyspozycji zardwno czlonkéw
komisji, jak i 0s6b przystepujacych do egzaminu.

8. Egzamin wstepny przeprowadza komisja egzaminacyjna zgodnie z dotychczasowymi
zasadami obowigzujacymi w Warszawskiej Szkole Filmowe;j.

9. Po zakonczeniu egzaminu osoba zdajgca egzamin opuszcza budynek Szkoly, co umozliwia
kolejnej osobie — zgodnie z harmonogramem egzamindéw - wejscie do Szkoty i przystapienie

do egzaminu.



Zarzadzenie Nr 01/09/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 2 wrzesnia 2020 roku

w sprawie Regulaminu obron prac licencjackich
w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dziatajac na podstawie § 16 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanowigcego zatgcznik do
Uchwaty Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego i Bogustawa Lindy
LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r. oraz na podstawie § 29 Regulaminu studiow

Warszawskiej Szkoty Filmowej, zarzadzam co nastgpuje:

§1
Wprowadza si¢ zmieniony Regulamin obron prac licencjackich w Warszawskiej Szkole
Filmowej, ktory bedzie obowiazywat od roku akademickiego 2020/2021. Jego tres¢ stanowi
zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

nusz M ki
iy

Rektor




Zarzadzenie Nr 2/09/2020

Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej

z dnia 10 wrzesnia 2020 roku

w sprawie Regulaminu §wiadczei dla studentow w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dziatajac na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej stanowiacego
zatacznik do Uchwaly Zarzadu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Slesickiego
i Bogustawa Lindy LATERNA MAGICA z dnia 27 wrze$nia 2019 r. oraz na podstawie art. 95
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85
z pdin. zm.) w porozumieniu z Samorzadem Studentéw Warszawskiej Szkoty Filmowej,

zarzgdzam co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ Regulamin $wiadczen dla studentéw w Warszawskiej Szkole Filmowe;j,

stanowigcy zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2
1. Regulamin wprowadzony niniejszym zarzadzeniem wchodzi w zycie z dniem
1 pazdziernika 2020 r.
2. Z dniem 30 wrze$nia 2020 r. traci moc Regulamin ustalania wysokosci, przyznawania
i wyplacania $wiadczen pomocy materialnej oraz trybu i kryteriow ich przyznawania dla
studentow w Warszawskiej Szkole Filmowej, wprowadzony Zarzadzeniem Rektora

Warszawskiej Szkoty Filmowej Nr 2/09/2019 z dnia 23 wrzesnia 2019 .

prof. Janpsz Majew.skz
e
< Rektor

—~——



Zarzadzenie Nr 03/09/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 14 wrzes$nia 2020 r.

w sprawie powolania Komisji Stypendialnej oraz Odwolawczej Komisji Stypendialne;j

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z pozn. zm.) oraz § 3 Zasad powolania komisji stypendialnej i
odwotawczej komisji stypendialnej, tryb prac oraz zasady postgpowania w sprawach o
przyznanie $wiadczen, stanowiacych Zatacznik nr 7 do Regulaminu $wiadczen dla studentow
w Warszawskiej Szkole Filmowej, zarzadza si¢ co nastgpuje:
§1

Powotuje sposrod studentow delegowanych przez Zarzad Samorzadu Studentow i
pracownikéw Warszawskiej Szkoly Filmowej na rok akademicki 2020/2021 Komisj¢
Stypendialng w nastgpujacym skladzie:

1) Barbara Pawtowska — przewodniczaca

2) Alicja Czapkowska

3) Cyprian Sliskowski (IIT rok, ROF) - wiceprzewodniczacy

4) Wiktoria Witowska (II rok, OPFiT)

5) Karol Zurawski (II rok, Aktorstwo)

§2
Powotuje sposrod studentow delegowanych przez Zarzad Samorzadu Studentow 1
pracownikow Warszawskiej Szkoty Filmowej na rok akademicki 2019/2020 Odwotawcza
Komisje Stypendialna w nastgpujacym skladzie:
1) Monika Cieslik - przewodniczaca
2) Iwona Niebudek

3) Mikotaj Plywacz (II rok, ROF) - wiceprzewodniczacy
4) Olimpia Delgado (II rok, Aktorstwo)

5) Milena Mazurek (II rok, OPFiT)

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski
=l
A e AP

Ce



Zarzadzenie Nr 04/09/20120
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 14 wrzesnia 2020 r.

w sprawie wysokosci miesiecznego dochodu na osobe¢ w rodzinie, uprawniajacej
studenta do ubiegania sie o stypendium socjalne

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym
1 nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z pdzn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Regulaminu §wiadczen dla studentow
w Warszawskiej Szkole Filmowej, w porozumieniu z Samorzadem Studenckim — zarzadzam,
co nastgpuje:

§1

Wysokos¢ miesigcznego dochodu na osob¢ w rodzinie, uprawniajaca studenta do ubiegania si¢

o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 nie moze przekroczy¢ 1051.70 zt netto.

§2
Traci moc obowiazujaca Zarzadzenie Nr 1/11/2019 Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 12 listopada 2019 r.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. Janusz Majewski

A RFT e




Zarzadzenie Nr 05/09/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
Z dnia 15 wrze$nia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia nowych wzorow recenzji prac dyplomowych

Na podstawie §15 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego w sprawie
studiow z dnia 14 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1411 z pdzn. zm.) oraz §14 ust. 14.3.
Regulaminu obron prac licencjackich wprowadzonego zarzadzeniem Nr 01/09/2020 Rektora
Warszawskiej Szkoty Filmowej z dnia 2 wrzesnia 2020 r., zarzadza si¢, co nast¢puje:

§1

1. Ustala si¢ nowy wzor recenzji pracy dyplomowej na kierunku Film i Multimedia,
specjalnosci: Rezyseria filmowa, Realizacja obrazu filmowego, Kreacja dzwieku, Montaz
filmowy, Organizacja produkcji filmowej 1 telewizyjnej, Filmoznawstwo praktyczne,
Fotografia, Tworzenie gier wideo, stanowiacy zatgcznik Nr 1 do Zarzadzenia.

2. Ustala sie nowy wzor recenzji pracy dyplomowej na kierunku Film i1 Multimedia,
specjalnosci: Rezyseria filmowa, telewizyjna oraz tworzenie gier wideo (anglojezyczna) oraz
Realizacja obrazu filmowego i postprodukcja (anglojezyczna), stanowigcy zatacznik Nr 2 do
Zarzadzenia.

§2

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zal. Nr 1 do Zarzadzenia Nr 05/09/2020
Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 15 wrze$nia 2020 r

..................................... Warszawa, .....o.vvvvvvnrnneeenennes
pieczatka uczelni

RECENZJA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDENT: ...ttt et et e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeensans
KIERUNEK: ...ttt e
SPECTALNOSC: ....oviieieeiiie oot e e e ie ittt s e e e e e e e e e e e eree e e s e e eeeeee s
NR ALBUMUE Lottt et e ettt e e
TYTUL: 1oeeeinnneernnnnsnnns oo oo s s s o s e S T S R
PROMOTOR: ...vviiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e
OPIEKUN ARTY STYCZN Y Lottt e e e et e ettt e e et eeeeeea o,
RBCENZEINTS i csons iwistisssss dois s ssoiss s o s e s G e 8 e Ko menmmnee

I. Zawarto$¢ merytoryczna pracy oceniona pod katem wiedzy i umiejgtnosci wymaganych w ramach
specjalizacji, w zakresie ktorej student odbywat studia

Il. Kompozycja pracy, w tym logika wywodu, zasadnos¢ postawionych tez i przedstawionych
argumentéw

lIl. Jezyk pracy - stosowanie specjalistycznej terminologii wymaganej w ramach specjalnosci, w
zakresie ktorej student odbywat studia

IV. Opinia koficowa uwzgledniajgca wniosek czy praca licencjacka spetnia wymagania / nie spetnia
wymagan stawianych pracy dyplomowej na studiach I stopnia oraz wszelkie wnioski, uwagi, sugestie
dotyczace pracy

podpis recenzenta

(/@%@w&f o



Zat Nr 2 do Zarzadzenia Nr 05/09/2020
Rektora Warszawskiej Szkoty Filmowej
z dnia 15 wrzesnia 2020 r.

..................................... Warszawa, ......covveviiiieeiinaiin
pieczatka uczelni

RECENZJA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDENT: ... oonsmmensesmmmassmmsmmeiiahs Shadd 155 5 001 S0 o8 S RS SR e A
KIBRUNEKC «. ettt eeess et e e et e e e e et e e e s te e e s st e e e s e e e e etnse e s e e e e e
SPECTALNOSC: ........ cusoss 55 dqo e i o 087 s aseseniesss o s s Semmsaains
NR ALBUMUE ...ttt e e ettt e e e e et e e e e e e e se s eeeeesssab e eeeseaanibeeees

PROMOTOR: syiamiisinsisivimamaqssssinisss s saanai s shasn s s s s Shev il v i sy owsssanas
OPIEKUN ART Y ST Y CZN Y oottt et e vaa s e e e e e seasinaanes
RECENZEN T urisacs iaims e s e s e s s s e s s S oo i e s o

Prace licencjackg stanowi:

L1 film dyplomowy [ Pakiet produkcyjny

I. Opis merytoryczny filmu dyplomowego / opis Pakietu produkcyjnego: kompletu materiatow
producenckich projektu filmowego

I1. Analiza warsztatowa filmu dyplomowego pod katem wiedzy i umiejgtnosci wymaganych w ramach
specjalnoéci, w zakresie ktdrej student odbywat studia / Analiza materiatéw producenckich projektu
filmowego pod katem wiedzy i umiejetnosci wymaganych w ramach specjalno$ci, w zakresie ktérej
student odbywat studia

[11. Analiza pisemnej eksplikacji rezyserskiej pod katem jej kompozycji i poprawnosci terminologiczne;j
oraz pod katem jej adekwatnosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem odzwierciedlenia probleméw
artystycznych lub technicznych zwigzanych z realizacja filmu

IV. Opinia koficowa uwzgledniajgca wniosek - czy praca licencjacka spelnia wymagania / nie spetnia
wymagan stawianych pracy dyplomowej na studiach [ stopnia oraz wszelkie wnioski, uwagi, sugestie
dotyczace pracy
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Rektor



Zarzadzenie Nr 01/10/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 9 pazdziernika 2020 r.

w sprawie Szczegélnych Zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na terenie kampusu
Warszawskiej Szkoly Filmowej w zwigzku z ogloszeniem obowiazujgcej od
10 pazdziernika 2020 r. strefy zéltej i zwigzanych z tym zaostrzeniem zasad
epidemicznych

Dziatajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym 1 nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z pézn. zm.), w zwiazku z Rozporzadzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektorych podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego 1 nauki
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.
911), oraz obowigzujacym od 10 pazdziernika 2020 roku zaostrzeniem zasad epidemicznych,

zarzgdzam, co nastgpuje:

§1
W zwigzku z objeciem od 10 pazdziernika 2020 roku catego kraju strefy z6Ha, z wylgczeniem
powiatéw nalezgcych do strefy czerwonej, od dnia 10 pazdziernika 2020 roku wprowadza si¢
dodatkowe szczegélne zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy na terenie kampusu
Warszawskiej Szkoty Filmowej, stanowigce uzupelnienie zarzadzenia nr 02/07 2020 z dnia

31 lipca 2020 r.

§2

1. Na terenie kampusu tj. w budynkach, rowniez podczas zaje¢ oraz na zewnatrz budynkow
obowigzuje bezwzgledny nakaz zakrywania ust i nosa za pomoca maseczki lub przytbicy.
Nakaz zakrywania ust i nosa w kazdej przestrzeni na terenie kampusu obowigzuje do dnia
25 pazdziernika 2020 roku. Termin moze zosta¢ przesunigty odrebnym komunikatem.

2. Obowigzuje catkowity zakaz przebywania na terenic kampusu osob, ktore zgodnie
z obowigzujacym planem nie majg w danym dniu zajec.

3. Stuzby porzagdkowe otrzymuja uprawnienic do stalego monitorowania obowigzku

zakrywania ust i nosa.



4. Osoby, ktére nie beda sig stosowaty do zasad opublikowanych w niniejszym zarzadzeniu

oraz w zarzadzeniu nr 02/07/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. bedg proszone o opuszczenie

kampusu Uczelni.
§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

e

prof. Janusz Majewski

Rektor Warszawskiej Szkoly Filmowej




Zarzadzenie Nr 02/10/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 15 pazdziernika 2020 r.

w sprawie zmiany terminu skladania wnioskéw o przyznanie $wiadczen z funduszu
stypendialnego w Warszawskiej Szkole Filmowej w semestrze zimowym, w roku
akademickim 2020/2021

W zwigzku z obowigzujacym stanem epidemii w zwiagzku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2 i wprowadzeniem zmian w organizacji semestru letniego w roku akademickim
2019/2020 oraz na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z p6ézn. zm.) w porozumieniu z
Samorzagdem Studenckim, zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1

Przedtuza si¢ terminy wynikajace z Regulaminu $wiadczen dla studentéw w Warszawskiej
Szkole Filmowej na rok akademicki 2020/2021 dotyczace sktadania wnioskdéw o stypendium
rektora, socjalne oraz dla oséb niepetnosprawnych, wynikajagce z § 11 ust. 1, § 17 ust. 2 oraz § 18
ust. 11 Regulaminu, do dnia 13 grudnia 2020 r.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7o Janusz, Majewski
i c""‘fzg;
Rektor




Zarzadzenie Nr 1/11/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 3 listopada 2020 r.

W sprawie wyznaczenia terminu obron prac licencjackich w roku akademickim
2020/2021 dla studentéw konczacych studia w roku akademickim 2019/2020

Dzialajac na podstawie §15 ust. 3 Statutu Warszawskiej Szkoty Filmowej, §30 ust. 6
Regulaminu studiéw Warszawskiej Szkoty Filmowej oraz §15 ust. 15.2 Regulaminu obrony
prac licencjackich, zarzadzam co nastepuje:

§1

Wyznaczam terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2020/2021 dla
studentow konczacych studia w roku akademickim 2019/2020:

8 lutego - 26 lutego 2021 r.
26 marca — 24 kwietnia 2021 r.

17 maja - 4 czerwca 2021 r.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania =
prof. Japusz Majewski_
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Zarzadzenie Nr 02/11/2020
Rektora Warszawskiej Szkoly Filmowej
z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie Zasad przeprowadzania egzaminéw dyplomowych na odleglo$é
w Warszawskiej Szkole Filmowej

Dzialajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z p6zn. zm.), w zwiazku z Rozporzadzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektdrych podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.

911), zarzadzam, co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ szczegdtowe Zasady przeprowadzania egzaminéw dyplomowych na odleglos¢

w Warszawskiej Szkole Filmowej, stanowiace zatgcznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2
Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. prof. Janusz Majewski  _
Rekior




